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１．概要（Summary）

ガラス基板に、所望の微細構造を付設する表面処理方

法について、早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構の設

備で可能か相談した。その結果、Deep-RIE を特定のガ

ス雰囲気下で行う方法について、ご提案いただいた。

２．実験（Experimental）
・なし

【実験方法】

・なし

３．結果と考察（Results and Discussion）
・なし

４．その他・特記事項（Others）
・なし

５．論文・学会発表（Publication/Presentation）
・なし

６．関連特許（Patent）
・なし


